Compte-rendu CLG

02 MARS 2017

Présents : Ludovic KOEHL, Fabien SALAUN, Xianyi ZENG, Dorothée MERCIER,
Christine CAMPAGNE, Usha MASSIKA, Eric DEVAUX, Philippe VROMAN,
Guillaume LEMORT, Pascal BRUNIAUX, Ahmida EL-ACHARI, Xavier
LEGRAND, Anne PERWUELZ Francois BOUSSU, Damien SOULAT, Gaél
MONFRIER, Pen WANG, Manel BELDI, Romain BENKIRANE , Vladan
KONCAR

Absents : Xuyuan TAO,Gaél MONFRIER,

Ordre du jour :

1. Bibliométrie GEMTEX 2016 : Pas abordé ce jour, sera abordé au prochain CLG

2. Point d'étape projets : Remplacé par le point Atelier / Laboratoire, sera abordé au prochain CLG
3. Evenement 25a GEMTEX : Abordé en priorité

4. Questions diverses

1°) Bibliométrie GEMTEX 2016

Point pas abordé

3°) Evenement 25a GEMTEX

Ludovic Koehl souhaite commencer par un point trés important, les 25 ans du Gemtex,
évenement qui se déroulera du 30 au 31 mars 2017 au sein de ’ENSAIT. Ludovic demande
aux chefs de projets de nous donner toutes les informations nécessaires afin que chacun soit
prét pour cet événement. Anne Perwuelz et Sandrine Pessé présentent un PowerPoint et
évoquent différents points. Aujourd’hui nous sommes a 130 inscriptions, il faut
impérativement que tout le monde s’inscrive. Un mail sera envoyé a tout le personnel de
I’école, autorisé a participer a cet évenement. Un point est également fait, sur les posters, les
différents participants de ma Recherche en 180 secondes, les success-stories le book des
publications, le planning de I’événement ainsi que d’autres points.



2°) Atelier / Laboratoire

Ludovic a invité, ce jour, Hubert Ostyn, Frederick Veyet et Maxime Delrue afin de discuter
des missions du Responsable d’ Atelier. Maxime Delrue prend la parole et présente un
PowerPoint sur le travail déja fait concernant cette nouvelle mise en place. Maxime explique
que c’est un document de travail ou tout le monde peut donner son avis, et participer a cette
réflexion. Ludovic explique, que ce mode de fonctionnement est également mis en place afin
d’établir un suivi des machines des différents ateliers et ainsi permettre un suivi de la
maintenance de ces machines.
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4°) Questions diverses

Le point 1 n’a pas pu étre abordé, il sera abordé au prochain CLG, le point 2 a été remplacé
par Atelier / Laboratoire.

Findu CLG



